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摘要(译)

过去的有机发光元件，像素的形成精度被在有机层的上面具有的电极的
图形形成精度控制。由于该电极的图形形成是在有机层形成后进行，因
此只能使用图形形成精度低的蒸镀法，难以形成均质而微小的像素。于
是，本发明的有机发光元件的制造方法，在包含透明电极和金属层的第1
电极中，形成覆盖去除与像素对应的区域的金属层而露出的透明电极的
有机层，在该有机层上形成第2电极。本方法像素的形成精度只依赖于金
属层的去除精度，由于金属层的去除是在有机层形成前进行，因此能够
适用光刻技术，使均质、且微小的像素的形成变得可能。
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